Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego: 2 ELM. 06

Sobota Niedziela
b DATA 0 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 | 10 [ 11 [ 12 ] 13 o [ 1 | 2 3 [ a4 [ 5 | 6 7 [ s [ o | 10 | 1 [ 12 | 13
£20_g05 8105 9%.g4 | g%0.10% | 1040.1125 | 11309715 | 12309315 | 13201405 | 14191455 | 1590154 | 15%0_16% | 16%0.17% | 17%0.18'5 | 1820.19% | 72005 | 8105 | 9%.g# | g%0_q0% | 10%.11% | 1130155 | 1230135 | 13201495 | 141,145 | 1500_1545 | 15%0_16% | 16%0.17% | 17%0.18'5 | 1820.19%
) ) ) L. , Pracownia obstugi urzadzeri| Tworzenie dokumentacji urzadzen i ) L. , L
Jezyk angielski Programowanie urzadzen i systemow . . . Programowanie urzadzen i systeméw mechatronicznionych gr.1 TM
! 17118.09.2022 zawodowy J€ mechatronicznionych gr.1 TM i systemow systemow r.2 TP
Y ych gr- mechatronicznych gr.2 TM mechatronicznych gr. 2 TP gr
Programowanie urzadzen i systemow Tworzeme’tfokumen'tacn Pracownia obslugll urzadzeri i Programowanie urzadzen i systeméw mechatronicznionych gr.1 TM
? 2r2os2naz mechatronicznionych gr.1 TM urzadzed i systeméw systemow r.2 TP
ych gr- mechatronicznych grl TM mechatronicznych gr.1 TP gr
R 01/02.10.2022 Pracownia obstugi urzadzen i systemow Programowanie urzadzen i systeméw | Tworzenie dokumentacji urzadzen i systemow Pracownia obstugi urzadzen i systemow Tworzenie dokumentacji urzadzen i systeméw | Programowanie urzadzen i systemow
T mechatronicznych gr.1 TP gr.2 TM mechatronicznionych gr.1 TM gr.2 TP mechatronicznych gr. 2 TP mechatronicznych gr1 TP gr.2 TM mechatronicznych gr.1 TM gr. 2 TP mechatronicznionych gr.1 TM gr.2 TP
. . . TWOorzeme ac dCJT
Tworzenie dokumentacji urzadzeri Programowanie urzadzen i systeméw urzadzen i systemow gr.2 | Programowanie urzadzen i systemow
4 08/09.10.2022 systeméw 8! S Y Podstawy mechatroniki TM 4 Y 8r. 8! S Y
. mechatronicznionych gr.2 TP TP mechatronicznionych gr.2 TP
mechatronicznych gr. 2 TP . . 21D
s 15/16.10.2022 Jezvk angielski zawodowy J€ Pracownia obstugi urzadzen i systemow
T ezy 8 Y mechatronicznych gr.2 TM
Pracownia obstugi urzadzen i systemow Tworzenie dokumentacji urzadzer i systemow
6 | 22/23.10.2022 gl urzd Y nentadiurza v
mechatronicznych gr.1 TP gr.2 TM mechatronicznych gr.1 TM gr. 2 TP
7 29/30.10.2022
I Pracownia obstugi urzadzen i systemow . Pracownia obstugi urzadzen i systemow
8 Podst: hatroniki TM Podst: hatroniki TM
05/06.11.2022 odstawy mechatroniid mechatronicznych gr.1 TP gr.2 TM odstawy mechatroniid mechatronicznych gr1 TP gr.2 TM
R 12113.11.2022 Pracownia obstugi urzadzen i systemow Tworzenie dokumentacji urzadzen i systeméw | Programowanie urzadzen i systemow
T mechatronicznych gr.1 TP mechatronicznych gr.1 TM gr. 2 TP mechatronicznionych gr.1 TM gr.2 TP
10 19/20.11.2022 Podstawy mechatroniki TM Programowanie urzadzen i systeméw mechatronicznionych gr.2 TP Podstawy mechatroniki TM
Tworzenie dokumentacji urzadzer i systemow Tworzenie dokumentacji urzadzeri Progra urzadzen i 0
1 26/27.11.2022 Podstawy mechatroniki TM ) ) 2 Y systeméw Podstawy mechatroniki TM grar ‘ante y ow
mechatronicznych gr.1 TM . mechatronicznionych gr.1 TM gr.2 TP
mechatronicznych gr.1 TM
Tworzenie dokumentacji urzadzen i L. . . .. . . P .
. Prograr urzadzeri i sy 6w Tworzenie dokumentacji urzadzeri i systeméw | Programowanie urzadzen i systeméw
12 03/04.12.2022 systemow mechatronicznionych gr.2 TP mechatronicznych gr.2 TP mechatronicznionych gr.2 TP
mechatronicznych gr.2 TP : : .
13 10/11.12.2022 Pracowr'::chatro;i:zr:sglfz:.ll 'I"P ow Jezyk angielski zawodowy 1€ Podstawy mechatroniki TM
Tworzenie dokumentacji urzadzen i systeméw Programowanie urzadzen i systeméw Pracownia obsfugi urzadzeri Progra urzadzen i 0
14 17/18.12.2022 N ) 2 Y Podstawy mechatroniki TM 8! L. Y i systeméw grar .. ’ ow
mechatronicznych gr.1 TM gr.2 TP mechatronicznionych gr.2 TP . mechatronicznionych gr.1 TM
mechatronicznych gr.1 TP
PTOBrar
. Jezyk . urzadzen i
15 07/08.01.2023 Podstawy mechatroniki TM angielski Podstawy mechatroniki TM )
zawodowy J€ systemow
Pracownia obstugi urzadzen i systeméw . . : Tworzenie dokumentacji urzadzen i systemow
16
14/15.01.2023 mechatronicznych gr.2 TM Jezyk angielski zawodowy JC mechatronicznych gr.2 TP
Tworzenie dokumentacji urzadzen i systemow . L. Tworzenie dok ji urzadzen i sy Pracownia obstugi urzadzen i systeméw
17 Progr d hat hgrlT™M
21/22.01.2023 mechatronicznych gr.1 TM 8 urzadzen i sy mechatr vehgr. mechatronicznych gr.1 TM mechatronicznych gr.1 TP
Pracownia obstugi urzadzen i . L. . - L. Tworzenie dokumentacji urzadzen i . ..
18 28/29.01.2023 systeméw Progr urzadzen i sy mechatr ych Tworzenie urzadzen i sy systeméw Progr urzadzen i sy
mechatronicznych gr.1 TP gr.1Tm mechatronicznych gr.1 TM mechatronicznych gr.2 TP mechatronicznionych gr.2 TP




